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摘要(译)

本发明涉及装置结构领域，更具体地涉及一种例如可用于测量鼻塞的方
法和系统。本发明的目的是提供一种允许测量鼻子肿胀的方法和系统。
该目的通过一种系统来实现，该系统包括基本装置（12），该基本装置
（12）具有发光部件（13）和光检测部件（14）以及设置在所述基本装
置外部的发射器和接收器元件（2,3）。 ）在应用程序元素（1）上。此
外，该目的通过一种方法来实现，根据该方法，光从光发射器元件（2）
发射。光学接收器元件（3）捕获从鼻子侧面出射的光区域中出现的光，
并记录输入值并从中计算出可诊断利用的参数。
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